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愛媛県西条市と国立大学法人広島大学が 

半導体分野のグローバル人材育成等に関する 

連携協定締結式を開催します（10 月 29 日、愛媛県西条市にて） 

 

 
情報提供  

国立大学法人広島大学（学長：越智光夫）は、愛媛県西条市（市長：高橋敏明）と

「半導体分野のグローバル人材育成等に関する連携協定」を締結します。 

 

【協定の概要】 

本協定は、広島大学の教育・研究資源と西条市の地域的特性や産業基盤を結び付け、

産官学が協働して人材育成と産業振興を推進するものです。半導体関連企業との連携

を強化し、学生の学びと研究の機会を拡充するとともに、地域への波及効果を生み出

すことを目指します。これにより、本学が推進する半導体分野の国際教育拠点形成を

さらに加速し、地域産業の高度化とグローバル人材育成の両立を図ります。 

 

【協定締結の背景】 

半導体は、AI、自動運転、通信、エネルギーなど現代社会の基盤を支える中核技術

であり、世界的に研究開発と人材育成の競争が加速しています。広島大学は、35 年以

上にわたり半導体分野の教育・研究に取り組み、地域と世界を結ぶ拠点としての役割

を果たしてきました。その中核を担う半導体産業技術研究所（RISE）では、素材から

デバイス、回路・システムに至るまで一体的に扱う研究体制を整備し、産学官の連携

による先端研究を推進しています。また、2023 年には、広島県、東広島市、中国経

済産業局のほか、多くの企業と連携し、「せとうち半導体コンソーシアム」を設立し、

産学官が一体となってサプライチェーン全体の強化と次世代人材育成を進めています。 

 

また、2025 年 8 月には、本学を代表校とする岡山大学・山口大学・愛媛大学との

連携提案「中四国半導体人材育成加速プログラム ― 中四国 VISTA」が文部科学省の

半導体人材育成拠点形成事業（enSET）に採択されました。今後、マイクロンメモリ

ジャパンやせとうち半導体コンソーシアム企業などと連携し、10 年間で 3,000 人の

半導体人材育成を目指します。 

 

さらに、国際連携の面では、2023 年の G7 広島サミットを契機に、日米半導体連

携パートナーシップ「UPWARDS for the Future」に参画し、日米 11 大学および

支援企業であるマイクロン・テクノロジー、東京エレクトロンと連携して、半導体分

野における人材育成と研究開発の強化に取り組んでいます。 

 

広島大学広報室 
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2025 年 6 月には米国アイダホ大学と協定を締結し、同大学のキャンパスを本学の

東広島キャンパス内に誘致することが決定いたしました。現在、アイダホ大学と連携

し、半導体分野のグローバル人材育成を目的とした学士課程プログラムの 2026 年 8

月開設に向けて準備を進めています。本プログラムでは、前半の 2 年間を東広島キャ

ンパスで、後半の 2 年間を米国アイダホ州の本校で学ぶこととなっており、両大学の

教職員や学生の交流を通じて、本学の国際化の一層の進展が期待されます。 

 

世界の半導体市場がさらなる成長を続けるなか、関連企業が多く立地する愛媛県西

条市との連携を通じて、本学は、共同研究の推進や、西条市内企業による学生インタ

ーンシップ受入れの促進を図り、地域と連携した半導体グローバル人材の育成と教育

の国際化を一層進めてまいります。 

 

 

記 

 

【協定締結式の概要】 

日 時： 2025 年 10 月 29 日（水）11:00 から 11:30 まで 

会 場： 西条市庁舎本館５階 501 会議室（愛媛県西条市明屋敷 164 番地） 

出席者： 広島大学長 越智光夫 

     西条市長 高橋敏明 

内 容：  

（１）  西条市長挨拶 

（２）  広島大学長挨拶 

（３）  協定書署名 

（４）  質疑応答 

（５）  記念撮影 

 

  ※式典終了後の取材対応につきましては、スケジュールの都合上、個別の 

ぶら下がり取材には応じかねます。あらかじめご了承ください。 

 

 
【お問い合わせ先】 

広島大学 国際室グローバル化戦略グループ 吉盛、渡邉 

Tel：082-424-4621、3505   

E-mail：kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

 

 発信枚数：Ａ４版 ３枚（本票・別紙含む） 

  

mailto:kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp


（別紙） 

【ＦＡＸ返信用紙】 

 

 

FAX：０８２－４２４－６０４０ 

広島大学広報室 行 

 

 
愛媛県西条市と国立大学法人広島大学が 

半導体分野のグローバル人材育成等に関する 

連携協定締結式を開催します 

 

 

 

日 時：  ２０２５年１０月２９日（水）１１：００から 

会 場：  西条市庁舎本館５階 ５０１会議室（愛媛県西条市明屋敷 164 番地） 

 

 

□ ご出席           □ ご欠席 

 

 

   貴 社 名                       

 部 署 名                       

   ご 芳 名                （計  人） 

電話番号                        

 

 

誠に恐れ入りますが、上記にご記入頂き、10 月２８日（火）１２：00 までに 

ご連絡願います。 


